
































专利名称(译) 响应于解剖定性而平移超声阵列

公开(公告)号 CN106470612A 公开(公告)日 2017-03-01

申请号 CN201580035937.5 申请日 2015-06-16

[标]申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦有限公司

当前申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦有限公司

[标]发明人 DN朗德西尔
J S 哈特

发明人 D·N·朗德西尔
J·S·哈特

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/08

CPC分类号 A61B8/0866 A61B8/4218 A61B8/4461 A61B8/4483 A61B8/52 A61B8/54 A61B8/585 G01S7/52079 
G01S7/5208 G01S7/52098 G01S15/8915 G01S15/8925 G01S15/8936 G01S15/8993 G10K11/352 
A61B8/145 A61B8/4494 A61B8/46 A61B8/5269

代理人(译) 王英

优先权 62/018706 2014-06-30 US

其他公开文献 CN106470612B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种医学成像系统被配置为分析采集到的图像以确定所述图像的成像平
面和取向。所述医学成像系统还可以被配置为确定孔的位置，以采集关
键解剖视图并将指令发送到控制器以将所述孔移动到所述位置。超声波
检验师不需要针对医学成像系统移动超声探头以将所述孔移动到所述位
置。超声探头可以包括换能器阵列，所述换能器阵列在所述探头内具有
一个或多个移动自由度。所述换能器阵列可以由接收来自所述控制器的
指令的一个或多个电动机进行平移以对所述孔进行定位。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/95b94eaa-2223-4a55-9270-d718d46a2661
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/053510944/publication/CN106470612A?q=CN106470612A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN106470612A

